Diplomova préce se zabyva studiem teplotnich parametr nanostrukturovaného senzoru pro detekci IR
zareni. Hlavnim cilem bylo osvojeni si a pochopeni duleZitych fyzikalnich jevll doprovazejicich
problematiku bolometrické detekce a nasledna charakterizace klicovych parametrl zhotovenych
bolometri s vysokou absorpéni schopnosti pomoci MEMS technologie.

V teoretické casti student popisuje velice prehledné a srozumitelné popisuje fyzikalni jevy a vlastnosti
bolometru, které maji zasadni vliv na jeho vyslednou charakterizaci. Dale student uvadi princip technologie
MEMS bolometr( a dalsi pribuzné detekéni mechanismy véetné jejich vyuZiti v praxi. Teoreticka ¢ast prace
se jako celek vyznacuje systematickym a logickym ¢lenénim jednotlivych kapitol.

Zpracovani experimentalni ¢asti vypovida o tom, Ze student pIné pochopil zadanou problematiku a byl
schopen na zdkladné ziskanych poznatkl provést presné vyhodnoceni vsech ziskanych vysledkd a ucinit
dllezZité a spravné zavéry. Tuto skutec¢nost podtrhuje fakt, Ze prakticka ¢ast prace byla velmi narocna
vzhledem ke zvolenému typu bolometru, ktery je ze svétového hlediska naprostou novinkou.

Formalni stranka prace je aZ na nékteré slovni obraty na velmi dobré Urovni a podtrhuje tak celkovy dobry
dojem z prace.

Vzhledem k vyse uvedenym skute¢nostem hodnotim praci stupném vyborné A (95 b).
Otdzky k obhajobé:

1) Proc je teplotni soucinitel elektrického odporu jednim z klicovych parametr( pro bolometr a jak
ovliviuje citlivost zafizeni?

2) Jaké dalsi materialy s vysokym, pfipadné vyssim teplotnim soucinitelem elektrického odporu
namisto titanu by bylo mozné pouzit?

3) Jaké jsou vyhody a nevyhody oproti detektorlim IR zafeni vyuZivajicim polovodicové jevy?



